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ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Российская корпорация ракетно-космического приборостроения и информационных систем» 

(ОАО «Российские космические системы)
111250, Москва, ул. Авиамоторная, 53, корп. 2, 
http://www.rniikp.ru/ 

Контактная информация: 
Дом. тел.: 
Раб. тел.: 
Моб. тел.:
Е-таil: 

При заполнении анкеты вы вправе не заполнять отдельные пункты


АНКЕТА
кандидата 
на целевую

подготовку

 

	
1. Фамилия, имя, отчество:
	2. Дата рождения:

	
	


	3. Гражданство:
	4. Адрес проживания, ближайшее метро:

	
	

	5. Отношение к воинской обязанности:
Призывник

Военнообязанный

Невоеннообязанный



	6. Сведения о базовом уровне полученного образования: основное общее образование (9 кл.); среднее (полное) общее образование (11 кл.); начальное профессиональное образование (рабочая профессия); среднее профессиональное образование, высшее профессиональное образование (бакалавриат, специалист, магистр):

	Нач./оконч.
	Полное наименование учебного заведения
	Образовательные уровни
	Специальность
	Ср. балл

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	7. Наименование федерального государственного образовательного учреждения (ФГОУ) для направления на целевую подготовку: НИЯУ «МИФИ», факультет “Автоматика и электроника», кафедра «Микро- и наноэлектроника»

	


8. Специальность целевой подготовки:
	Код
	Наименование 

	140306
	«Электроника и автоматика физических установок»


Не возражаю, что указанные в анкете сведения будут использоваться сотрудниками службы персонала.

«_____»_______________2010г.



____________________________(Подпись)

(см. на обороте!)
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
	
1. E-mail для контакта:
	2. Телефон для контакта:

	
	


	3. Сведения об участии в олимпиадах различных уровней: «Наноэлектроника», «Росатом» и т.д.:

	Название олимпиады
	Учебное заведение, где проводилось олимпиада
	Предмет (физика, математика и т.д.)
	Результат участия
(место)
	Год

	«Наноэлектроника»
	НИЯУ МИФИ
	физика
	
	2010

	«Росатом»
	НИЯУ МИФИ
	физика
	
	2010

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


4. Мотивы поступления в МИФИ:

5. Дополнительная информация о себе (увлечения, достижения в общественной жизни, спорте и т.д.):

ЗАЯВЛЕНИЕ
Декану факультета «Автоматика и электроника» НИЯУ МИФИ
Зав. каф. «Микро- и наноэлектроника», профессору В.С. Першенкову 

От (ФИО полностью) _________________________________________
«____»________ 2010 г.
Заявление

Прошу вас принять меня на факультет А на кафедру "Микро- и наноэлектроника" по целевому направлению от ОАО «Российские космические системы».
Не возражаю, чтобы приведенные в анкете сведения были использованы деканатом факультета А и Приемной комиссией НИЯУ МИФИ при приеме в университет. 
(Подпись) ______________________________
